
加工範囲：73Φ

真鍮・ロジウムメッキ　皿立足付・レーザー彫刻
MG-510A：184Φ

加工方法：レーザー彫刻

レイアウト可能範囲
この範囲内でデザインを
作成してください



加工範囲：70Φ

MG-510B：152Φ
加工方法：レーザー彫刻

レイアウト可能範囲
この範囲内でデザインを
作成してください



加工範囲：46Φ

MG-510C：119Φ
加工方法：レーザー彫刻

レイアウト可能範囲
この範囲内でデザインを
作成してください




